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	高配置定制化的多功能光电测试系统
	ScanPro Advance结构设计
	高稳定性光学光路

	偏振光谱测试
	荧光寿命光谱及Mapping
	ScanPro Advance配备了电动起偏和检偏器，可以自动调整入射激光的偏振方向。起偏器采用了
	配卤素灯光源进 行吸收光谱测试， 光 谱 范 围 390- 1100nm。

	电致发光光谱测试功能
	电致发光光谱模块可以测量样品的电致发光光谱，制冷型背照

	波长连续可变光源
	荧光发射光谱（PLE）测试功能
	mXenon氙灯模块采用无色差光学系统，保证了紫外到红外一致的光谱分辨率以及更高的紫外光强，240-



